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G, Siempelkamp & Co., Siempelkampstr. 75, 415 Krefeld, Linsi-Saksa

Laite puuraska-sinelevyjen valmistamiseksi - Anordning for framstidllning av
trimaterialskivor

Jakamalla erotettu pat.hak. 2107/74

TEmdn keksinndn kohteena on laite puuraaka-ainelevyjen valmistamigeksi
lastuista, kuiduista ja vastaavista tai niiden seocksista ynni muovisideainees-
ta puristettavana aineena varustettuna mahdollisesti tekohartsikyllidstettyd
vaperia olevilla pi#llystekerroksilla, levypuristimen avulla, jonka puristus-
levyissd on kanavat limmdnvaihtoviliaineen kuljetusta varten, seki panostus-
levyjen ja panostus- ja tyhjennyslaitteen avulla, jolloin puristettava aine
viedd&n panostuslevyille puristettavina ainemattoina. Puuraaka-ainelvyilld
tarkoitetaan seuraavassa levyjé, jotka on valmistettu lastuista, kuiduista ja
sentapaisista ja niiden seoksista sekid muovisideaineesta ja joissa on mah-
dollisesti tekohartsikyllistettysd paperias oleva pidillystekerros, mutta myds
laminaattilevyji, Jjotka koostuvat pididllekk#isistd paperikerroksista.

Kuvatun kaltaisessa tunnetussa laitteessa purissettavat ainematot kuu-

mennetaan puristuksen aikana pelkéstiiin puristuslaattoihin tuodun kuumennus-

tehon avulla.



Puristuslaatoissa olevien kanavien lipi virtaa lisdksi jatkuvasti kuu-
mennusaine. Puristettavat ainematot tuodaan kuumennetun levypuristimen sisdin
ja ne joutuvat jo alttiiksi huomattavalle, ainakin vydhykkeittdin erilaiselle
tai yli- ja alasivulla erilaiselle lZmmonvaikutukselle, ennenkuin puristus-
paine rupeaa vaikuttamaan osittain tai kokonaan. Nykydidn ovat olosuhteet sel-
laiset, ettd ldmpd on alueittain, esim, yldpinta-alueilla, saattanut muovi-
sideaineen kovenemaan tai sitoutumaan, ennenkuin puristuspaine on ruvennut
tdysin vaikuttamaan. Tuloksena ovat pehmedt pintakerrokset, mitki vilttimidttd
tdytyy hioa pois. Tunnetuissa menetelmissd ei siten 14mpd vaikuta ensinnikiin
ollenkaan puristuslidmponid, vaan puristettavien ainemattojan lidmpdsydstond.
Levypuristimien jatkuva kuumentaminen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, koska
jatkuvasti kuumennettava levypuristin on ohjauskelpoinen ja rakenteellisesti
hyvin yksinkertainen. Siten valmistettujen puuraaka-ainelevyjen laatua pidet-
tiin rijittdvand., Kuten keksinntsti huomataan, voidaan sitd kuitenkin parantaa.
Tosin sellaiset levypuristimet, joissa kuumennus ja jéd#hdytys seuraavat vuoro-
tellen toisiaan, ovat tunnettuja. Témd on kuitenkin epdtaloudellista, aiheut-
taen huomattavia ldmpohividitd ja vaikuttaen hiiritsevidsti tahtiaikoihin.

Keksinndn perustana on tehtdvid aikaansaada yksinkertainen laite, jonka
avulla ilman puristettavien ainemattojen koostumuksen muutosta voidaan valmis-
taa huomattavasti paremman laadun ja varsinkin paremman pintalaadun omaavia
puuraaka-ainelevyjé.

Keksinnon mukainen laite on pdfasiassa tunnettu siitd, ettd ldmmdénvaih-
toviliaineen kul jetusta varten olevat kanavat on tehty jdihdytysainekanaviksi
ja me on liitetty jdihdytysainekiertokulkuun, etti ylemmin puristuslaatan tai
(monikerrospuristimigsa) kunkin ylemm#n puristuslaatan alle on jdrjestetty
kuumennuslevy tail kuumennuslevyt Jja levypuristimessa oleva panostusalusta tail
sielld olevat panostusalustat ovat kuumennettavissa sihkdenergialla. Ne ovat
siksi liitettdviesd vastaavaan kuumennuspiiriin tai vastaaviin kuumennuspiirei-
hin. On itsestlin selvii, ettd alempi ylemmistd puristuslaatoista tai kunkin
ylemmin puristuslaatan alapuolelle jirjestetty kuumennuslevy liitetddn lujasti
puristusleatéaan tai puristuslsattoihin tai voidaan mytos asettaa puristetta-
vien ainemattojen teai pH&llystyskerrosten pidille. Joka tapauksessa ei voi olla
mitddn ohutts eristysvdliid. Keksinnén edullisen suoritusmuodon mukaan virtaa
jidhdytysaine laitteen toimiessa jJatkuvasti jHiEhdytyskanavien 1ldpi, kun taas
panostusalustoilla tai puristuslevyilli tai puristuslevylld on vihdinen l&m-
pékapasiteetti, mutta suuri kuumennusteho siten, ettd ne kuumennusenergiaa
tuotaessa saartavat puristuslaattojen jédihdyiyevaikutuksen puristettavan tava-
ran piille, kun taas kuumennusenergian poiskytkenndssi puristuslaattojen j&d&Eh-
dytysteho tunkeutuu kulloinkin vastasss olevan puristulevyn tai panostuslevyn
lipi nopeasti. Yleensd ovat panostusalustat ja puristuslevy tai puristuslevyt
kuumennettavissa ohmisella 18mm3lli galvaanisella tai induktiiviselld kytken-
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ristuslevy tai puristuslevyt §a panostusalusta tai panostusalustat toimivat
kokonaan ohmisena vastuksena, On mySs mahdollista toimia vastaaviin kannatus-
levyihin asennettujen tai niiden pidlle asetettujen lidmmitysvastusten kanssa.
Puristuslaattojen jéihdytysainekanavat ovat edullisen suoritusmuodon mukaan
liitetyt keksinndn mukaisessa laitteessa ainakin yhdelld jHihdytyslaitteella
varustetiuun jdihdytysainekiertoon. Panostusalustat voivat olla, kuten edel-
14 on mainittu, tehdyt panostuslaatoiksi kannatuslaatoista Ja kuumennuslaatois-
ta tai myds panostuslevyiksi, mitki kfkonsan toimivat ohmisena vastuksena.
On myée mahdollista Jirjestii laite siten, ettd panostusalustat on tehty
levypuristimen 1Hpi Jobhdetuiksi ja levypuristimessa kuumennetuiksi kuljetus-
hihnoiksi, Myds téssf ovat lkuljetushihnat ainakin levypuristimen alueella kyi-
kettévissd ohmisina vastuksina kuumemnmusvirtapiiriin. Keksinndn puitteissa
on myds se, ettd kiytetdin yksinkertaista laitetta varten keksinndn mukaisen
menetelmin toteuttamiseen niin kuysuttua Peltierin ilmidtd (vrt. esim. Lueger,
Lexikon der Techmik, Band 7, 1965, s 129). Tise# yhteydessi opettaa keksintd,
ettli panostusalustat seki puristuslevyt tal puristuslevy on tehty Peltierin ele-
menteiksi Ja ovat liitettlévissi levypuristimessa tasavirtaan seki kytkettd-
vissé mahdollisesti komuutoimalla termoelektriseen Jj8Ehdytykseen tai termo~
elektriseen kuumennukseen. Nykyaikaisilla puolijohteilla piistidién tdssi ilman
valkeuksia riittividn kuumennukseen ja Jjdihdytykseen.

Seuraavassa selitetdiin keksint8& lZhemmin ainoastaan eristi suoritus-
osimerkkil esittiiviéin piirustukseen viittaamallas.

Kuvio 1 esitt8d pystyleikkausta keksinndn mukaisesta levypuristimesta,
miki on yhden yksittiisen ainematon kiisittelyd varten.

Ruvio 2 esittdi kuvion 1 mukaista kohdetta toisessa toiminta-asennossa.

Euvio 3 esittld kuvion 1 mukaista kohdetta tolsessa toiminta-asennossa.

Kuvio 4 esittiii pystyleikkausta levypuristimelta, missi on sigilinviety
tapulipaketti.

" Euvioissa 1«3 esitetty laite mmodostuu perusrakenteeltaan levypuristi-
mesta 1, jonka puristuslaatoissa 2 on kanavat 3 limménvaihtoaineen kuljetusta
varten. Lisiksi kuuluu laitteeseen panostusl evyiksi tehdyt panoatusalustat 4
sekid eéittﬂn&ttsmﬂt panostus- ja tyhjennyslaitteet. LimmSnvaihtoviéliaineen kul-
jetusta varten olevat kanavat 3 on tehty Jéihdytysainekanavikai ja liitetty
jé8hdytysainekiertoon 5. Ylemmlin puristuslaatan 2 alla on puristuslevyni kuu-
mennuslevy 6 ja ti#mi kuumennuslevy 6 seki levypuristimessa oleva, puristetta-
vaa ainemattoa 7 kannattava panostuslevy 4 ovat mumennettavissa puristusvai-
heessa sihkienergialla. Ei ole esitetty, etti puristettavassa ainematossa 7
voi olla pHdllystyskerros. Systeemiin kuuluu useita panostuslevyjd 4, mitkd,
kuten tavallista, kulkevat kierrossa. Ne voidaan siksi kontaktilaitteilla 8
liitt38 levypuristimen vastaavaan l¥mmitysvirtapiiriin 9, Ji#hdytysaine virtaa

laitteen toimiessa jatkuvasti jHddhdytysainekanavien 3 lépi. Panostuslevyilld.
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4 ja kuumennuslevyilld 6 on viéhdinen lémpSkapasiteetti, mutta suuri kuumennus-
teho. Ne voivat siis kiumennusenergiaa tuotaessa saartaa puristuslaattojen 2
jéihdytysvaikutuksen purisitettavien ainemattojen 7 piille siten, ettd jhihdy-
tys ei vaikuta puristettavaan ainemattoon 7. Kuviossa 1 on kuumennusenergian
tuonti panostuslevyihin 4 ja kuumennuslevyyn 6 keskeytettynéd. Puristuslaatto-
jen 2 jddhdytysvaikutus on (jo silloin, kun levypuristin on vield suljettuna)
lydnyt ldpi Jja kuumennuslevy 6 seki panostuslevy 4 ovat kylmil. Puristettava
ainematto 7 on, ilman mit#in ldmmitysvaikutusta, panostuslevyn 4 pdidlld. Nyt
suljetaan puristin 1 ja puristuspaine synnytetilin, Kun t&m#% antapahtunut,
niin kytket#iin 1immitys pH¥lle. Tiém# tilanne on esitetty kuvioasa 2. Siiti on
seuranksena, etteli puristuslaatteojen 2 jiddhdytysvaikutus enkéd vailkuta ja ettd
panostuslevyn 4 tai kuumennuslevyn 6 kuumennusteho vaikuta puristettavaan aine-~
mattoon 7. Edelldluvatun puristusajan Jjédlkeen lopetetaan taas kuumennusener-
gian tuonti panostuslevyyn 4 ja kuumennuslevyyn 6. Sen jdlkeen lyd jédhdytys-
vaikutus teas lipi. Kylminuolet K ja limpdnuolet W esittiviit kuvieissa lEmpd-~
virtaa.

Euten kuviossa 1 on esitetty, on jidihdytysainekanavat 3 kytketty jdih-
dytysainekiertoon 5, missi on jiZhdytyslaite 10. Panoatuslevyt 4 ovat sunori-
tusesimerkissl yksinkertaisia levyjid tai kanmnatuslaattoja, joiden pd#lléd on
ohut kalvo, mikd on tehty ohmiseksi vastukseksi. Voitaisiin ilman muuin korvata
panostuslevyt myds panostusnanhoilla, Jotka on johdettu levypuristimen lépi
Ja kuumennettu levypuristimessa sihkimnergian tuonnilla. Samanlainen on raken-
ne, Jos panostusalustat 4 jJa puristuslevyt 6 tai puristuslevy 6 on tehty Pel-
tierin elementeiksi. Silloin voidaan levypuristimessa 1 }uopua kalkesta kuumen-~

nuksesta Jja JEMhdytykeesti.
On itsestiitin selvidi, ettd levypuristimeen on kytketty tapulointi~ ja

panostuslaite, Jos tySskemmellBin tapulipaketeilla. THtH esittid kaaviollisesti
kuvio 4, missd panostusalustat 4 jJa puristuslaatta 6 ovat kuumennettavissa oh-
misina vastuksina tal .ovat varustetut sellaisilla ja ovat liitetyt virranjako-

laitteeseen 9.



Patenttivaatimukset:

1., Laite puuraaka-ainelevyjen valmistamiseksi lastuista, kuiduista ja
vastaavista tal niiden seoksista ynni muovisideaineesta puristettavana ainee-
na, varustettuna mahdollisesti tekohartsikyllistettyi paperis olevilla pHddl-
lystekerroksilla, levypuristimen avulla, jonka paristuslevyissi on kanavat lim-
ménvaihtoviliaineen kuljetusta varten, seki pamostuslevyjen ja panostus- ja
tyhjennyslaitteen avulla, jolloin puristettava aine viediin panostuslevyille
puristettavina ainemattoina, t u n n e t t u siitd, etti limménvaihtoaineen
kuljetusta varten olevat kanavat (3) on tehty jiihdytysainekanaviksi Ja 1lii-
tetty jiihdytysainekiertoen (5), etti ylemmin puristussatan (2) tai (moni-
kerrospuristimissa) kulloinkin ylemminpuristuslaatan (2) alle on jirjestetty
kuumennuslevy (6) ja etti kuumennuslevy (6) tai kuumennuslevyt ja levypuristi-
messa (1) oleva panostuslevy (4) ovat kuumennettavissa puristettavien aine-
mattojen puristusvaiheessa sihkienergialla.

2, Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, t unne t t u siiti, ettd
jighdytysaine virtaa laitteen toimiessa jatkuvasti jéZbdytysainekanavien (3)
18pi ja panostuslevyilld (4) ja puristuslevyll¥ tai puristuslevyilld (6) on
viih#inen limpdkapaditeetti,mutta suuri kuumennusteho siten, etti limmitys-
energiaa tuotaessa on jiihdytys saatiettu pois, kun taas lémmitysenergian
tuonnin lakattus puristuslaattojen (2) j&Xhdytys 1yt 1&pi.

3. Patenttivaatimuksien 1 ja 2 mukainen menetelm, t unne t tu
siitd, ettd panostuslevyt (4) on tehty pamostuslaatoiksi kannatuslaatoista ja
kuumennuslaatoista tai panostuslevyiksi, mitki ovat ohmisina vastukeina kyt-

kettionsi lidmmitysvirtapiiri.



Patentkrav:

1. Anordning for framstdllning av trédmaterialskivor av spdnor,
fibrer och dyl. respektive av blandningar didrav plus bindemdel av plast,
eventuellt med piliggande ytskikt av konasthartsimpregnerade papper, med
gkivpress,vars presskivor uppvisar kanaler f¥r ledande av ett virmevixlar-
medium, beskickningsplétar och.beskicknings— och tomningsanordning, var-
vid beskickningspldtarna mottar pressgodset i form av pressgodsmattor,
kdnnetecknad dirav, att kanalerna (3) for ledande av ett virme-
vixlarmedium utférts som kylmedelkanaler och anslutits till ett kylmedelom~
lopp (5), att under den &vre presskivan (2) resp. (vid fleretagepressar)
under varje évre presskiva (2) anordnats en uppvirmningspldt (6), och att
uppvirmningspléten (6) resp. uppvidrmningsplétarna (6) och den i skivpres-
sen (1) befintliga beskickningspldten (4) kan uppvidrmas vid pressgodsmattor-
nas presgsning medelst elektrisk energi. ’

2, Anordning enligt patentkravet 1, k &nnet ecknat dirav,
att kylmedelkanalerna (3) under anordningen funktion permanent genomflyts
av kylmedel och beskickningspldtarna (4) resp. pressplidten eller presspli-
tarna (6) uppvisar liten virmekapacitet eller stor virmeledningsformdga, sd
att vid tillfdrsel av uppvirmningsenergi kylningen blockers, medan igen
kylningen sldr igenom presskivorna efter utkopplandet av uppviarmningseners
gitillforseln.

3. Anordning enligt patentkraven 1 och 2, k @& nnet ec knad
dérav, att beskickningspl&tarna (4) utférts som beskickningsskivor best&ende
av bdrskiva och uppvarmningsskiva eller som beskickningspldtar, vilka kan

inkopplas som ohmiska motsidnd i uppvdrmningsstromkretsen.
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